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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

Processo n2 23072.230794/2020-48
Aluno/a: Laura Brant Belloni

Matricula: 2017021398

Assunto: processo reopgao

Ao

DRCA — Departamento de Registro e Controle Académico

Em atengéo ao processo de reopgdo enviado a este Colegiado, de interesse da aluna LAURA BRANT
BELLONI, com solicitagdo de reopgao para o curso QUIMICA TECNOLOGICA, informo que o Colegiado
de Quimica e Quimica Tecnologica manifesta favoravelmente a solicitacdo de reopgao.

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2020.

Prof. Valmir Fascio Juliano
Coordenador
Colegiado de Quimica e Quimica Tecnoldgica

Documento assinado eletronicamente por Valmir Fascio Juliano, Coordenador(a) de curso, em
15/10/2020, as 08:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
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Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO
Processo n2 23072.231425/2020-72
Aluno/a: Mariana Aratjo Thibau de Almeida

Matricula: 2017021746

Assunto: processo reopgao

Ao

DRCA — Departamento de Registro e Controle Académico

Em aten¢@o ao processo de reopgdo enviado a este Colegiado, de interesse da aluna MARIANA ARAUIJO
THIBAU DE ALMEIDA, com solicitagao de reopgao para o curso QUIMICA TECNOLOGICA, informo
que o Colegiado de Quimica e Quimica Tecnologica manifesta favoravelmente a solicitagdo de reopgao.

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2020.

Prof. Valmir Fascio Juliano
Coordenador
Colegiado de Quimica e Quimica Tecnoldgica
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Documento assinado eletronicamente por Valmir Fascio Juliano, Coordenador(a) de curso, em
15/10/2020, as 08:18, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

» A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
s hitps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?

=q#2' acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador 0313737 e
Bl o codigo CRC 275A6755.
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Referéncia: Processo n? 23072.231425/2020-72 SEI n2 0313737
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DESPACHO

Processo n2 23072.230888/2020-17
Aluno/a: MILLENA ALVES DE JESUS

Matricula: 2017082877
Assunto: processo reopgao

Ao

DRCA — Departamento de Registro e Controle Académico

Em atencdo ao processo de reopgao enviado a este Colegiado, de interesse da aluna MILLENA ALVES DE
JESUS, com solicitagcdo de reopgao para o curso Quimica Tecnoldgica, informo que o Colegiado de Quimica
e Quimica Tecnologica manifesta favoravelmente a solicitagao de reopgao.

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2020.

Prof. Valmir Fascio Juliano
Coordenador
Colegiado de Quimica e Quimica Tecnoldgica
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Documento assinado eletronicamente por Valmir Fascio Juliano, Coordenador(a) de curso, em
15/10/2020, as 08:19, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n2 23072.230888/2020-17 SEI n2 0313710
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DESPACHO

Processo n2 23072.231363/2020-07
Aluno/a:Vinicius de Freitas Alves

Matricula: 2017022386

Assunto: processo reopgao

Ao

DRCA — Departamento de Registro e Controle Académico

Em aten¢&o ao processo de reopgéo enviado a este Colegiado, de interesse do aluno VINICIUS DE
FREITAS ALVES, com solicitagdo de reopgao para o curso QUIMICA TECNOLOGICA, informo que o
Colegiado de Quimica e Quimica Tecnoldgica manifesta favoravelmente a solicitacdo de reopgao.

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2020.

Valmir Fascio Juliano
Coordenador
Colegiado de Quimica e Quimica Tecnoldgica

ji
sel L‘ll!
assinatura

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Valmir Fascio Juliano, Coordenador(a) de curso, em
15/10/2020, as 08:18, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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